l.

PEIIEHUNUA

OT 3ACEJAHUETO HA HC HA U®X ,,AKAJI. P. KAMIIIEB”,
MPOBEJEHO HA 23.03.2016T.

[Togkpensi aBe mNpenIOKEHUS Ha TPOEKTH 3a oOydeHwe Ha joktopaHtTu B HMDX-BAH,
¢unancupanu ot LleHTBp 3a KOMIIETEHTHOCT 3a EJIEKTPOXMMHYHHU MOBBPXHOCTHU TEXHOJIOTHU
(Center for Electrochemical Surface Technology GmbH), ABcTpus Ha ClIeTHUTE TEMU:

,» | [DUJIO)KHO OpUEHTHpPAHU TMPOBOJSIIM TMOJMMEPHU MaTepHalid 3a eJIEKTPOKaTaIu3aTopu H
XUMHUYHHU CEH30pU "

[Iudsp Ha cnenmannocTTa: 4.2 Xumudecku Hayku (EnekTpoxumusi, BKJI. XUMUYECKA H3TOUHUIIH
Ha Tok 01.05.14)

Haydyen prrkoBoguten: npod. axu Becemna [lakosa

»llolydaBaHe M XapakTepu3MpaHE€ Ha HAHO-KaTaJIW3aTOpPU 32 EJEKTPOKATAJIUTHYHU U
(OoTOKATATUTUIHU TPUITOKECHUA

[Iudbp Ha cnenmannocTTa: 4.2 Xumudecku Hayku (EnekTpoxumusi, BKJI. XUMAYECKA H3TOUHUIIH
Ha Tok 01.05.14)

Hayuen pwkoBoauten: nou. a-p Kens ['eopruena

OnmoOpsiBa TIPOEKT 3a CHBMECTHH HAay4YHH H3cienBaHus ¢ YHuBepcutera B ConlyH Ha Tema
»VI3roTBsIHE Ha €(EKTUBHH KaTaJU3aTOPH Ype3 IajJBaHUYHO 3aMECTBAHE, MPHIIOKUMH B TOPUBHU
KJICTKH, €JIEKTPOIM3HOPH U (POTO-TOPUBHU KJIETKH ¢ phKoBoauTen foi. XK. ['eopruesa.

[Ipennara npomenn B IlpaBuiHuka 3a neitHoctTa Ha MHCTHTYTa MO (Dm3mkoxumus ,,Akam. P.
Kanmes™.

[Ipuema oTueTa Ha 3am04eH AOKTOpaHT Aunekcanapa KamymieBa u ofoOpsiBa KOHCIEKT 3a
MPOBEXK/IAHE HA U3MUT MO 0a30B CHICMATIU3UPAH NTPEeaMET ,, DUZUKOXUMHUST .

CekpeTtap Ha Ipencenaren Ha
HC na UOX-BAH: ..o, HC na UOX-BAH: ..ot
/momt. n-p XK. I'eopruesa/ /mpod. nxu L. PaneBa/



